Certificamos que Ana Jilia Nascimento de Oliveira participou da Pratica experimental: Respiracdo e
fermentacgdo, realizada no Sabado Letivo do dia 22 de novembro de 2025, no Campus Nova Suica.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025
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Profa. Dra. Fabiana da Conceicao Pereira Tiago
Chefe de departamento - DCB
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Certificamos que Eduardo Ferreira Resende participou da Pratica experimental: Respira¢ao e
fermentacgdo, realizada no Sabado Letivo do dia 22 de novembro de 2025, no Campus Nova Suica.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025
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Certificamos que Beatrice Grossi de Oliveira Gomes participou da Pratica experimental: Respiragdo e
fermentacgdo, realizada no Sabado Letivo do dia 22 de novembro de 2025, no Campus Nova Suica.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025
._." } ~ = J
ek, ol Ogrameld T LL0ugd
o

Profa. Dra. Fabiana da Conceicao Pereira Tiago
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Certificamos que Davi Afonseca Carvalho participou da Pratica experimental: Respiracao e
fermentacgdo, realizada no Sabado Letivo do dia 22 de novembro de 2025, no Campus Nova Suica.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025
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Certificamos que Ana M. Schaper de Oliveira participou da Pratica experimental: Respiracdo e
fermentacgdo, realizada no Sabado Letivo do dia 22 de novembro de 2025, no Campus Nova Suica.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025
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